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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

 本論文は、高分子半導体への高効率なキャリアドーピング手法を開発するととも

に、金属/高分子半導体接合や pn 接合の調製法を確立したうえで、電気特性を解明

しており、高効率な高分子半導体デバイス開発を目指す有機エレクトロニクスに寄

与するところが大きい。よって、本論文は博士（工学）の学位に値すると認める。 

 

 

 

 


